
- 132 Матеріалознавство Факультет (інститут)
Форма навчання денна
Термін навчання 1 рік 9 міс.
Кваліфікація магістр з матеріалознавства

- Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
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1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 1 30 18 12 6 12 1 0,6 0,4

2 2 60 36 24 12 24 2 2 2 1,4 0,6

2,5 75 36 36 39 1 1 2 2

2,5 75 36 36 39 1 2 2

8 240 126 72 18 36 114 1 1 2 1 4 2 2 3 2 1

4 2 60 36 18 18 24 1 1 2 1 1

5 3 90 72 72 18 2 1 2 2 2 2

6 3 90 54 18 36 36 2 3 1 2

8 240 162 36 126  78 3 2 4 1 3 5 1 4

16 480 288 108 144 36 192 1 4 2 1 2 8 3 3 2 8 3 5

7 4,5 135 54 36 18 81 1 1 3 2 1

8 4 120 54 27 27 66 1 1 3 1,5 1,5

9 2 60 27 18 9 33 2 2 1,5 1 0,5

10 4 120 63 63 57 1 1 3,5 3,5

11 4 120 72 72 48 2 4 4

12 4,5 135 54 36 18 81 2 2 3 2 1

13 4,5 135 54 36 18 81 2 2 3 2 1

14 2 60 27 18 9 33 2 2 1,5 1 0,5

29,5 885 405 171 45 189 480 3 4 6 1 1 9,5 3,5 1 5 13 6 1,5 5,5

15 2 60 27 9 18 33 1 1,5 0,5 1

16 2 60 18 18 42 2 1 1

4 120 45 9 36 75 2 1,5 0,5 1 1 1

17 4,5 135 54 36 18 81 1 1 3 2 1

18 2,5 75 36 18 18 39 1 1 2 1 1

19 3,5 105 36 18 18 69 2 2 2 1 1

10,5 315 126 72 54 189 2 1 3 5 3 2 2 1 1

44 1320 576 252 135 189 744 5 7 9 1 1 16 7 4 5 16 7 3,5 5,5

Нанотехнолгії та комп'ютерний дизайн матеріалів
(Нанотехнолгії та комп'ютерний дизайн матеріалів )

ІІ.2.Дослідницький (науковий) компонент (за вибором студентів)
Наукова робата за темою магістерської дисертації 1 - Основи наукових 
досліджень ВТМ та ПМ

Наукова робата за темою магістерської дисертації 2 - Науково-дослідна 
робота за темою магістерської дисертації ВТМ та ПМ

Блок №1. Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів

Фізика і хімія наносистем ВТМ та ПМ

 І.3.Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів)

Практикум з іншомовного наукового спілкування 1 - Іншомовне наукове 
спілкування Англійської мови технічного спрямування № 2

Інноваційний менеджмент Менеджменту

Разом за цикл

Інтелектуальна власність та патентознавство 2 - Патентознавство та 
набуття прав Конструювання верстатів і машин

3 Математичне моделювання та оптимізація технологічних процесів і 
матеріалів

МТО
ВТМ та ПМ

Разом за цикл

2 3

І.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
І.1. Навчальні дисципліни  базової  підготовки

Інтелектуальна власність та патентознавство 1 - Право інтелектуальної 
власності

Інформаційного права та права інтелектуальної 
власності

 18 тижнів
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18 тижнів

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ:

Разом за цикл

Разом за цикл:

Разом за цикл:

ІІ.3.Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки (за вибором студентів)    

Комп'ютерний дизайн матеріалів 1 - Обчислювальне матеріалознавство ВТМ та ПМ

Комп'ютерний дизайн матеріалів 2 - Адитивні технології ВТМ та ПМ

Фазові рівноваги та фазові перетворення ВТМ та ПМ

Фізичні основи міцності і руйнування ВТМ та ПМ

ІІ.1. Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ  ПІДГОТОВКИ :

Кібернетики хіміко-технологічних процесів

ІІ.ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Інженерне матеріалознавство ВТМ та ПМ

Рентгенівський аналіз дисперсних матеріалів ВТМ та ПМ

Використання ПК в інженерних розрахунках ВТМ та ПМ

Фрактодіагностика руйнування матеріалів ВТМ та ПМ

Практика наукових досліджень 1 - Практика наукових досліджень ВТМ та ПМ

Практика наукових досліджень 2 - Курсова робота ВТМ та ПМ

Основи інженерії та технології сталого розвитку

"_____"_________________ 2019 р. Освітній ступінь    -                                         магістр
Випускова кафедра
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Розподіл аудиторних годин на тиждень за
курсами і семестрами

1 курс
ФН-91мН (5+0)
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    Перший  проректор  КПІ  ім. Ігоря Сікорського Спеціальність (код і назва) ІФ

                                                                                                            Ю.І. Якименко за освітньо-науковою програмою 
магістерської підготовки 
(спеціалізацією)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

РОБОЧИЙ   НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН
на 2019/ 2020 навчальний рік

          ЗАТВЕРДЖУЮ (прийом студентів 2019 р.)



60 1800 864 360 279 225 936 6 11 11 1 1 3 24 10 7 7 24 10 8,5 5,5
6 3 3

11 5 6
11 5 6

СКОРОЧЕННЯ:

1 1
1 1

3 3

В. о. завідувача кафедри / Мазур В. І. / / Лобода П. І. /
(підпис) (П.І.Б.) (підпис) (П.І.Б.)

  

Ухвалено на засіданні Вченої ради факультету, ПРОТОКОЛ №05/19 від 06.05.2019 р.

Декан факультету (директор 
інституту)

Екзаменів
Заліків

Модульн. (темат.), контр. робіт
Курсових  проектів

РГР - розрахунково-графічна робота; Курсових робіт
РГР,РР,ГР

ГР - графічна робота;

РР - розрахункова робота;

ДКР
ДКР - домашня контрольна робота (виконується під час СРС) Рефератів

РАЗОМ ЗА ТЕРМІН  НАВЧАННЯ:

Кількість


	РНП маг ОНП НтаКДМ 1 курс

